平成２４年１１月
企業向け電子顕微鏡講習会開催のお知らせ
名古屋大学 エコトピア科学研究所 超高圧電子顕微鏡施設
名古屋大学超高圧電子顕微鏡施設では、初めて電子顕微鏡を扱おうとする人を対象として、電子顕微鏡の基本操作・解析技術に関する実技講習会および試料作製装置講習会を開催いたします。講習会は有償です。講習会試料は、当方で用意いたします。
自社の試料を加工または観察の場合には、別途ご相談を承ります。
希望項目の選択を申込書にご記入の上、ＦＡＸまたはメール添付にてお申し込みください。
記

講習装置 ：２００ｋＶ透過型電子顕微鏡、試料作製装置（ＦＩＢ、ＰＩＰＳ）
日　　時 ：平成２４年１２月３日（月）から平成２５年２月２８日（木）の間
随時　（月～木曜日）のうち１日　１０：００～１６：００
　　　　　　
場　　所 ： 名古屋大学超高圧電子顕微鏡施設

実施要項 ： 電子顕微鏡操作実技講習および試料作製装置操作講習
申請者毎に講習を実施します。申込み用紙に講習の選択および希望日をご記入下さい。２人を１グループとして実施しますが、申し込みは１名でも可。
確定日時は希望日の内で調整の上、後日連絡いたします。
講習は複数選択可能ですが、同一日に２種類の講習を受けることはできません。

必ず、違う希望日をご記入ください。

費    用 ： １.電子顕微鏡実技講習費：１８,５００円（一人当たり）
２.試料作製装置講習費：

ＦＩＢ：２１,６００円（一人当たり）

ＰＩＰＳ：１０,８００円（一人当たり）
申込先 ： 超高圧電子顕微鏡施設　事務局
申込用紙に御記入の上、ＦＡＸまたはＥ－Ｍａｉｌにてお申込み下さい。
ＦＡＸ ：０５２－７８９－３１７４
Ｅ－ｍａｉｌ ：kenbikyo@esi.nagoya-u.ac.jp
問い合わせ先 ：０５２－７８９－３６３２
申込書

所属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先　住所 〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

１.電子顕微鏡実技講習の参加申し込み
実技希望日　　１２月３日以降の下記の月曜日～木曜日のうち１日
( 実技講習時間 １０：００～１６：００)

第1希望                                                    

第2希望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第3希望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２.試料作製装置実技講習の参加申し込み
講習会希望日　　１２月３日以降の下記の月曜日～木曜日のうち１日

( 講習時間 １０：００～１６：００)
a. FIB

第1希望                                                    

第2希望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第3希望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

b. PIPS

第1希望                                                    

第2希望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第3希望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※実技・講習は複数選択可能ですが、同一日に２種類受けることはできません。

必ず、違う希望日をご記入ください。
※２人以上参加の場合、全員の氏名を記載してください。
